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Abstract (en)
The method for producing ceramic thermistors (PTC resistors), starts with a sintered plate-shaped body (1) of ceramic thermistor material, whose
area, with a given thickness and given electrical properties of the material, is a multiple of the area of the final ceramic thermistor (3, 4) to be
produced, this body (1) being provided with metal coatings as metal layers on its large areas, after which the resistance value of the area unit is
determined and the body (1) is then split into the desired thermistors, based on the closely toleranced nominal resistor value. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei dem Verfahren zur Herstellung von keramischen Kaltleitern (PTC-Widerstande) wird von einem gesinterten plattenférmigen Kérper (1) aus
keramischem Kaltleitermaterial ausgegangen, dessen Flache bei gegebener Dicke und gegebenen elektrischen Eigenschaften des Materials
ein Vielfaches der Flache der letztlich herzustellenden keramischen Kaltleiter (3, 4) ist, wobei dieser Koérper (1) auf seinen groBBen Flachen mit
Metallschichten als Metallbelegungen versehen, danach der auf die Flacheneinheit entfallende Widerstandswert ermittelt und dann der Kérper (1) in
die hinsichtlich des eng tolerierten Nennwiderstandswertes gewiinschten Kaltleiter aufgeteilt wird.
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